MEMORIA DESCRIPTIVA

DE
UNA PATENTE DE INVENCION, POR VEINTE Affos, BN msPARA
A FAVOR DE COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, DE NACIONALIDAD
FRANCESA, RESITENTE BN NEUILLY-SUR-SEINE (FRANCIA),

boulevard Victor Hugo, n? 62

s 0obre:

"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA IA REALIZACION DE
PERFORACIONES DE SECCION MUY PEQUERA".-
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La presente invencidn tiene por.objeto un procedimiento y unos
dispositivos para la realizacidén de perforaciones de seccién muy pe-
gquefia, en particular perforaciones circulares de un didmetro préximo
al mili{metro o inferior, en piezas metédlicas, y més particul armente
para la realizacidén simulténea de una plurglidad de tales perforsciones.

En particular se refiere a la realizacién de perforaciones circu-
lares de didmetro muy pequefio en una pared metélica para formar orifi-
clos de extrusion que permitan obtener fileamentos y fibras de materias
plésticas. Es aplicable ventajosamente a la realizacidén de perforacio-
nes de didmetro muy pequefio en las bandas snulares destinadas a congti-
tuir 1la parte pefiférica-de 6rganos centrifugadores propios para pro-
ducir tales filamentos o fibras por proyeccién fe lg ﬁateria a través
de estos orificios.

El procedimiento segin la invencién utiliza el procedimiento de
febricacién denominado por "chispa" y que consiste en hacer brotar
chispas eléotricas entre un electrodo y la pieza metélice a fabricar,
estando sumergidos en un li{gquido apropiado dicho. electrodo y dicha
pleza. Estas chispas permiten obtener perforaciones através de la piem

Para la apliéacién de este procedimiento de "chispas" a la reali-
zecibn de orificios de seccidn muy pequefia, se tropieza con cierto ni-
mero de dificultades. BEn efecto, en tanto que en lgs aplicaciones usua~-
les los defectos de fabricacidén se elimingn fécilmente, en el caso G
perforaciones de didmetro muy pequefio la acumulacidén de estos defectos
en el fondo de la cavidad constituye un impedimiento considergble para
la penetracién del electrodo de diametro muy pequefio que se utiliza.
En el caso en que se desee obtener simulténeamente una pluralidad de
orificios, por medio de varios electrodos solidarios de un mismo
bastidor, este impedimiento entrafia inconvenientes tales que el pro-
cedimiento se hace inutilizable, En efecto, por el hecho de la eliminaén

irregular de estos defectos, la penetracibén de los eleotrodos en el
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metgal es irregular y los electrodos que han atravesado la pieza
trabajan como limas, lo gque supone su deformacidén y los hace ina-
propiados para cualquier uso ulterior, en tanto que los otros ori.
ficios no han sido todavia enteremente perforados.

El procedimiento segin la invencién permite eliminar estos
inconvenientes y obtener simulténeamente una pluralidad de ori-
ficios de un diametro muy pequefio y muy regular, sin desgaste

anormal de los electrodos, lo que permite utilizar estos dltimos

para un gran ndmero de opersciones.

Este procedimiento consisten en reglizar ung progresion si-
multénea de los electrodos através de la pieze g perforar de modo
que los orificios "tuertos" formados tengan sensiblemente a ceda
instante igual longitud y aiémétro, en detener la progresion de
estos electrodos antes de que alguno de ellos haya atrevesado la
pieza y en mecanizar seguidamente la superficie opuesta a aquella
por la ouel hen sido introducidos los electrodos, siendo llevada
esta operacion hasta completar la totalidad de los orificios
"tuertos" realizados por los electrodos,

Es ventajoéo, y ello conétituye otra caracteristica de la
invencidn, desprender periddicamente los electrodos en el curso
del trabajo para permitir ung introduccidn intermitente de liquido
en las cavidades formadas, arrastrando el lfquido en cierta me-
dida los defectos de fabricacion. ‘

Fl procedimiento segun la invencidén puede ser utilizado
para la obtencidén de perforaciones en las placas de cualquier
forma plana o curva ¥y, en partieular, como gueda indicado, en
las bandas circulares destingdas a los drganos centrifugadores
destinados a producir fibras de materia termo-plastica, en par-
ticular fibras de vidrio.

A continuacién se describe, a titulo de ejemplo no limitativc
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En esta descripcidn se hace referencia al dibujo adjunto
que muestra |

La Fig. 1 : una vista de conjunto del dispositivo.

La Fige 2 : una vistg de detalle.

La Fig. 3 t una vista del esquema eléctrioo.

En la forma de ejecucidén representada, el dispositivo se
supone gplicado a la perforacifn de orificios en la banda 1 de
un cuerpo centrifugador 2. Este dltimo es fijado por una pieza
§ sobre un soporte 3, que a su vez egtd montado sobre el fondo
4 de una cuba 5 segin el eje de esta ultima. Como se observa en
el dibujo, el cuerpo centrifugador esta montado con su fondo 12
dirigido hacig arriba. |

Por otro lado, frente a la banda 1l y paralelamente a esta
ltima, se fija una corona 7. Esta fijacibén es obtenida en el
ejemplorrepresentado por medio de un tornillo 9 que rosca sobre
una pieza anular § que apoya sobre la periferia del fondo del
cugrpo centrifugador. Esta pieza anular 8 estd o su vez fijada
por tornillos ;g a unos egtribos o una corona ll que apoya en
el interior del fondo del cuerpo centrifugador.

La corona 7 lleva unos conductos paralelos 13, en niimero
igual al de los electrodos utilizados y cuye entrada es conice,
Esta corona lleva, en su parte superior, un espalddén circular
14. Deja entre ella y la pared exterior de la banda, un inter-
valo 20 abierto a la parte inferior y que desembooé en lg parte
superior por unos canales 25 previstos en la pieza anular g.
Los pasos as{ dejados libres permiten la separacidén de burbujas
del 1lfquido dieléectrico.

Los electrodos 25, en nimero igual al de las perforaciones
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de una serie vertical a efectuar sobre la banda 1, estén fijos
sobre una piezs 2L solidaris de un soporte 16 montado en el ex-
tremo de una corredera 1l7. El sopbrte 16 1lleva una espiga rosoe-
da 18 para permitir regular la posicién en slturg de los electro-
dos por medio de una tuerca 19.

Los electrodos 15 atraviesan un peine 22, que lleva una
hendidura 23 y un talén 24 que vienen a introducirse respeciiva-
mente sobre el espalddn 14 y el reborde inferior de la corona J.

La corona 7 y el peine 22 son preferentemente de materia
plastica y en particular de resina poliéster, resina etoxilica
o epoxilica, Tienen por objeto guiar a los electrodos manteniendo
su separacidon impidiéndolos vibrar.

La corredera 17 puede desplazarse radialmente al cuerpo
centrifugador 2 en un deslizadero 26 llevado sobre una silla 27
fija a un plato g§ montado sobre el afuste 29 del dispositivo.
Este desplazamiento puede ser asegurado por cualesquiera medios
apropiados, por ejemplo, como se representa esquemdticamente so-
bre la Fig. 1, bajo el efecto de un pistdn 30 que se desplaza en
un cilindro 31 en el que un fluido bajo presion puede ser admiti-
do bajo el control de un distribuidor 32 e@cclonado por un electro-
imén 33.

La cuba 5 estéd llena de un liquido dieléctrico apropiado,
tal como por ejemplo petrdleo o aceite de petrbleo.

El esquema eléctrico de principic esté representado en la
Fig. 3, siendo obtenida la chipa utilizando la descarga de un
condensador 34 cargado con corriente continua.

El dispositivo funciona del modo siguiente

Siendo excitado el electro-imén 33 para accionar el distri-
buidor 32 éste hace llegar el flufdo bajo presion al cilindro 31

de modo que empuje el pistdén 30 hacla la derecha. La corredera 17
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guiada por el deslizadero 26, hace avanzar el oonjunto del porta~
electrodos 21, los electrodos 15 y el peine 22 enfilado sobre
estos dltimos. Al continuar elevance, el peine 22 viene a encas-
trarse sobre la corona 7, los elegtrodos penetran en sus conduc-
tos 13. Los electrodos entran seguidamente en contacto con la
banda 1 ¥y, bajo el efecto de las chispas que se producen, comien-
zan g formar orificios dn lg banda. A medida que avanzan la lon-
gitud de los orificios gumenta y esta longitud, asi como el dié-
metro, son idénticos para todos los orificios formados. Antes

que los orificios queden destapados, la corredera 17 o un 6rganc
solkdario de la misma opera sobre un contacto que provoca la de-
tencién del porte~electrodos. El electro-imén 33 retorna al por-
ta~eleotrodos 21 y el peine 22 a la posicidén de partida.

Se procede seguidamente a la formgcidn de una nueva serie
vertical de orificios "tuertos" después de haber hecho girar la
cuba 1 el éngulo deseado. Para accelerar estas operaciones, se
pueden prevep varios puestos de tratamiento por chispa simétri-
camente repartidos en torno del cuerpo centrifugador y todos idén-
ticos gl dispositivo que acaba de ser descrito.

Los orificios "tuertos" obtenidos son seguidamente descega-
dos por mecanizacidén del interior de la banda.

Es ventajoso, como queda indicado, dar a los electrodos un
movimiento periédico de avance y retroceso en el curso del iraba~
jo, esperando entonces el distribufdor 32 para hacer llegar el
flufdo bajo presion alternativemente sobre una cara y sobre la
otra del pistén 30. Se pueden monter sobre el soporte 16 dos o
Varias series de electrodos 15, pudiendo ser dispuestos los
electrodos de estas series al tresbolillo.

NOTA

En resumen, esta patente de invenoién se contraeréd a las
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reivindicaciones siguientes :

l2,.- Procedimiento para la realizaoidn de perforaciones de
seccién muy pequefla, ceracterizado porque consiste en realizar
una progresion simulténea de unos electrodos através de la pieza
metdlica a perforar, en particular las bandas anulares constitu~
tlvas de la parte periférica de 6rganos centrifugadores apropia-
dos para producir hilillos eventualmente fibras, por proyeccidn
de materia termopléstica através de estas perforaciones, de mane-
ra que los orificios "tuertos" asi formados tengan sensiblemente
en cada instante igual longitud y diametro, deteniendo dicha pro-
gresion de los elecirodos entes de que alguno de ellos haya atra-
vesado dichg pieza y en mecanizar seguidamente la superficie
opuesta & aguella por la cugl han sido introducidos los electrodos
continuando diche operacién hasta el descegado de la totalidad
de losg orificios "tuertes" realizados por los electrodos.

28,~ Procedimiento, segin la reivindicacién 12, caracteri-
zado porque se desprenden los electrodos de que se hg hecho méri-
to de modo periddico, en el curso de su trabajo, introduciendo
intermitentemente 1liquido aislante en lag conoavidades formadas.

32.- Dispositivo para la realizzcidén del procedimiento ob-
jeto dé les anteriores reivindicaciones, caracterizado porque
consta de un porta-elecirodos sobre el que estian montados dichos
electrodos y que es solidario de un soporte movil que hace tope
sobre un érgano que provoca su detencidén antes del descegado de
las citadas perforacioneé.

48 .~ Dispositivo, segun la precedente reivindicecién, ca-
racterizado porque estéd previsto de unas piezas que llevan unos
conductos através de los cuales pasan los electrodos, previstas
para gular dichos electrodos.

58.—- Dispositivo, segin las reivindicaciones 32 y 48,
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caracterizado porque, en el caso de plezas de forma circular,

en particular de cuerpos centrifugadores, se fija en torno de
lae pieza una corona que lleva unos conductos atrevés de los cua-
les pasan los repetidos electrodos.

62.~ Dispositivo, segin las reivindicaciones 32 a 52, carac-
terizado porque dicha corona esté constituida por materia plés-
tica, en particular resina poliéster, eventualmente etox{lica
y/o epoxilica.

78 .~ Dispositivo, segin las reivindicaciones 38 a 62, carac-
terizado porque los citados electrodos son enfilados sobre un
peine que se desplaza con ellos y mantiene su separacidn. |

B&.~ Dispositivo, segln las reivindicaciones 38 a 78, ca-
racterizado porque en el curso de la operacidn dicho-peiﬁe viene
a embutirse sobre la gludida corona.

98.- Dispositivo, segin las anteriores reivindicaciones, ca-
racterizado porque conforme al procedimiento mAs arriba desorito
se prevén varios de tales dispositivos repartidos simétricamente
en torno de»la‘pieza en cuestion, realizdndose simulténeazmente
tantas series verticales de perforaciones como dispositivos se
utilicen,

| 1021~ "PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA IA REALIZ ACION DE
PERFORACIONES DE SECCION MUY PBQUENA", segin quedan descritos y
reivindicgdos en la precedente memoria y nota reivindicatoria
que consten de 8 péginas mecenografiadas y dibujos edjuntos.

Madrid, . O MR 1361
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